HiWi-Stelle: Kl-gestitzte Analyse in der Laserstrahl- und .].l_l]ﬂ
Graustufenlithografie Institut fir

Mikroproduktionstechnik

Kontakt

Arbeitsinhalt

Wir suchen eine engagierte stud. Hilfskraft, die Interesse an einer spannenden
Schnittstelle zwischen mikrotechnischer Prozessierung im Reinraum und der
anwendungsnahen Nutzung kunstlicher Intelligenz (KI) mitbringt.

Du unterstitzt uns beim Herstellungsprozess mittels Laserstrahl- und
Graustufenlithografie, insbesondere bei der Belichtung und Entwicklung
mikrooptischer Strukturen. Parallel arbeitest du an der Auswertung belichteter
Strukturen mit Kl-Methoden, etwa durch Bildverarbeitung und Machine Learning.
Ziel ist es, die Prozessierung und Analyse intelligent zu verknupfen und
H. Giese schrittweise zu automatisieren.

ﬂ 8113.01.130 Bei Bedarf _Ia§sen sich hierbei interessante Fragestellungen fur eine
Abschlussarbeit finden.

R, 0511/762-18386

N4 giese@ Bitte vollstandige Bewerbungsunterlagen per Mail zusenden.
impt.uni-hannover.de

Art der Arbeit Voraussetzungen

HiWi-Stelle Studium im Bereich Maschinenbau, Nanotechnologie, 0.&. Ab sofort
Interesse an Lithografie, KI und Reinraumarbeit
Kenntnisse in Python, insbesondere in Machine Learning
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